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摘要(译)

超声成像系统和方法采用硬件和/或软件来监视指示每个通道的模数转换
器（ADC）饱和度的值作为深度的函数。可以基于监视的值执行许多动
作中的任何动作。例如，可以调整模拟放大或TGC以增强动态范围的
ADC的使用，同时减少或消除ADC饱和。可以调整TGC简档。可以提供
警报。可以调整功耗。
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